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摘要(译)

本发明提供一种密封玻璃基板和使用其的廉价且长寿命的有机EL显示器
的制造方法，在密封以及分断具有多个有机EL显示部的有机EL基板来制
造多个有机EL显示器时，能够控制粘接宽度，在不扩展玻璃切断位置的
前提下容易地进行切断。有机EL用密封玻璃基板用于密封具有一个或者
多个有机EL层积部的有机EL基板，其特征在于：密封玻璃基板由平板状
的玻璃形成，密封玻璃基板具有与一个或者多个有机EL层积部的各个对
应的位置的凹部、该凹部的周围的粘接区域、和该粘接区域周围的粘接
剂逃逸沟，其中，该凹部和该粘接剂逃逸沟具有同一深度。
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